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摘 要

微幫浦系統主要功能是獲得微小流量的精確控制，本文使用疊層式手法將加工後之壓克力零件、閥體和PZT致動器模組按

序組裝。本文中設計兩種不同材料及不同結構之閥體，TypeⅠ為具有四個橋接式結構的電鑄鎳材；TypeⅡ為澆注高分子材

料PDMS之懸臂樑結構，搭配其組裝零件後加以組裝，組裝完成後測量流量及其相關測試。 實驗重點在於探討不同閥體材

料及厚度，在各種頻率及電壓操作下，對微幫浦流率及背壓之影響。以相同的PZT致動器組成兩種不同閥體的性質進行測

試，實驗結果顯示金屬鎳閥體20μm厚時，微幫浦操作電壓在160Vpp、頻率30Hz的正弦波驅動下，最大流量可達每分

鐘48.06ml，最高揚程可達7.5kPa；PDMS閥體600μm厚時，操作電壓在160 Vpp、頻率30Hz的正弦波驅動下，最大流量可

達每分鐘56.88ml，最高揚程可達12kPa。
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